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EDITAL DO CONCURSO DE SELECAO PARA MONITORIA

O(A) Diretor(a) do(a) Instituto de Quimica

Unidade
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui¢des, observando o disposto
na Resolugdo n°® 522/85 do Conselho Universitario, pelo presente Edital, faz saber ao corpo
discente que, no periodode 02 / 03 / 2026 a 10 / 03 /2026 nohorariode 8h  as

21h  , estardo abertas no (a) Departamento de Processo Quimicos
Local

as inscri¢des para concurso de Selecao de Monitores para as disciplinas abaixo relacionadas:
Desenvolvimento de Processo — 02 vagas

nos seguintes termos:

INSCRICAOQO

Poderao inscrever-se os alunos matriculados no(s) curso(s) de Engenharia Quimica

da UERJ e que atendam aos seguintes requisitos:
a) estarem aprovados na disciplina objeto do concurso;
b) ndo terem sofrido san¢do disciplinar de suspensdo. Nao ocorre a proibi¢ao de
inscricdo, se a sancao disciplinar de suspensao tiver sido cumprida h4 mais de um ano.

DOCUMENTO PARA INSCRICAO - Histérico Escolar (com CR) e ficha de inscri¢do
(www.zilasousa.com.br). Enviar os documentos de inscri¢do para: dpq@uerj.br

SELECAQO

O processo de sele¢do serd realizado do dia 12 /03 /26 aodia 12/ 03/ 26
O horario, local, programa, nimero de vagas, plano de monitoria e tipos de prova estao
indicados nos formularios, em anexo.
Serdo considerados aprovados os candidatos que obtiveram média minima 7 (sete) na
selecao;

ATENCAO
Nao serd permitida a acumulagdao de bolsa/estagio (Deliberagdo CSEP 047/95), com
excegao dos casos de bolsa permanéncia, conforme descrigdo AE-20/REITORIA/2015.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2026
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CETREINA / SR-1 | PROGRAMA PARA O CONCURSO DE SELECAOQ |An02026

Departamento Processos Quimicos

Disciplina Desenvolvimento de Processo N°de vagas 02
Dia(s) 12/03/2026 Hora(s) 14h Local(is) DPQ/IQ — sala 424-A
Tipo(s) de Prova(s)

Historico Escolar - Nota da Disciplina (Peso: 15%) e CR acumulado (Peso: 5%)

Prova escrita (Peso: 80%)

Programa
Selecao de Processos

Balango de Material e Energético

Controle Analitico de Matérias-Primas, Produto e Processo

Seguranga e Meio Ambiente

Elaboragao de Fluxograma Industrial

Desenvolvimento em Escala de Bancada

Scale-up

Estudo Mercadologico

Rotas Tecnolégicas

Bibliografia Basica
- R. Smith — “Chemical Processs Design”, McGraw-Hill, Inc., New Yorkk, 1995.

- N.G. nderson — “Practical Process Research & Development”, Academic Press, New York, 2000.

- E.E. Ludwig — “Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants”, Vol. 1, 3 Edition, Gulf
Professional Publishing, Houston,1999.

Assinatura do Orientador:

Assinatura do Chefe de Departamento:




CETREINA / SR-1 PLANO DE ATIVIDADE DO MONITOR An02026

1.

Unidade: Instituto de Quimica

2.

Departamento: Processos Quimicos

3.

Disciplina: Desenvolvimento de Processo

Orientador: Marcelo Augusto Vieira de Souza

Plano de Atividade do Monitor:

Auxiliar o professor durante as aulas de laboratdrio da disciplina, acessorando os alunos
na elaboragdo, execucao e discussao dos processos quimicos propostos relacionados as

rotas tecnologicas escolhidas.

Auxiliar o professor durante as praticas no esclarecimento das diividas dos alunos.

Discutir com os alunos da disciplina apos as aulas a fim de otimizar os processos

quimicos elaborados e executados.
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